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Frasco De Lavado De Gases De Ptfe De Alta Pureza Resistente

A La Corrosion, Unidad De Absorcion De Gases Personalizada

Con Conexion De Tubo De 1/4 Pulgada
Numero de articulo: PL-CP192
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Introduccion

Disefiado para entornos quimicos extremos,
este frasco de lavado de gases de PTFE
personalizado ofrece una resistencia universal a
la corrosién y una absorcién de gases de alta
pureza. Optimizado para tuberia de 1/4
pulgada, garantiza un rendimiento sin fugas y
una regulacién precisa de la humedad para
aplicaciones industriales sensibles.

Aprende més

Descripciéon Beneficio clave

Se utiliza para eliminar impurezas de los gases portadore:

s antes de que Evita el ruido de fondo y asegura limites de deteccidn sub-ppb

entren en instrumentos analiticos de alta sensibilidad como ICP-MS. eliminando contaminantes lixiviables.

El PTFE de alta pureza previene la contaminacién por iones metdlicos

Lavado de gases de proceso corrosivos (p. ej., HF, HCI) utilizados en las

etapas de grabado y limpieza de obleas.

Creacion de entornos de humedad especificos para probar los
mecanismos de degradacion de materiales bajo condiciones climaticas

controladas.

que puede arruinar el rendimiento de los dispositivos
semiconductores.

Ofrece gradientes de humedad altamente estables y uniformes en
comparacién con los atomizadores mecénicos.

Absorcién de sulfuro de hidrégeno (H2S) u otros componentes acidos de La resistencia a la corrosién casi universal asegura una operacion a

corrientes de gas en reactores de plantas piloto.

largo plazo en entornos sulfurosos extremadamente agresivos.

Control del flujo de gases de reactivos a través de catalizadores liquidos Asegura la pureza del API final proporcionando un entorno de
o tampones de absorcién en rutas de reaccion especializadas. reacciéon completamente inerte.

Utilizado en pruebas de electrolitos y andlisis de evolucidl
durante los ciclos de carga/descarga de la bateria.

Acondicionamiento previo de corrientes de gas mediante
controlado para lograr presiones de vapor especificas.

n de gases Resiste electrolitos corrosivos y proporciona un control preciso sobre
la captura de gases para el andlisis volumétrico.

burbujeo El mecanizado de precision permite optimizar el tamafio y la
distribucién de las burbujas, mejorando la eficiencia de absorcion.

Integracién en lineas de vacio a medida o colectores regulados por Los tamafios de puerto y los volimenes de frasco personalizables

presion para tareas de ingenieria quimica especializadas.

permiten un ajuste perfecto en huellas de laboratorio no estandar.

Detalles de especificacion para PL-CP192

Identificador del producto

Material de construccion

Alcance de
personalizacion

Interfaz estandar

Resistencia quimica

PL-CP192 Frasco de lavado de gases de PTFE personalizado

Politetrafluoroetileno (PTFE) virgen de alta pureza

Dimensiones, volimenes y configuraciones de puertos totalmente

personalizables

Conectores de tubo de 1/4" (Tamarios personalizados disponibles bajo

solicitud)

Inerte a todos los acidos, bases y disolventes organicos comunes (pH 0-

14)
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Detalles de especificacion para PL-CP192

Temperatura de
funcionamiento

-200°C a +260°C (Rendimiento consistente en un amplio rango)

Proceso de fabricacion Mecanizado CNC de precision a partir de un bloque sélido de PTFE
Mecanismo de sellado Tapa de PTFE roscada con anillo de sellado integrado
Compatibilidad de Autoclavable; compatible con agentes de limpieza fuertes y bafios de
limpieza ultrasonidos

Superficie lisa y de baja energia para minimizar la acumulacién de
Acabado superficial p y ! gap

residuos
Disefio del tubo de

. L. Longitud y estilo de punta personalizables (p. ej., corte recto o con frita)
inmersién
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